
主催：研究基盤センター 

問い合わせ先 
研究基盤センター事務室（理系複合棟307室） 
TEL: 895-8967   HP: http://www.irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/ 
E-mail: irc@lab.u-ryukyu.ac.jp 

2月16日(木) 11：00 ～ 12:00  理系複合棟321室 

高精度3Dプリンタ 
事例紹介・サンプル展示会 


